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1. Роль дисциплины «Электромагнитная, радиоволновая и оптическая томографии» в формировании компетенций 

выпускника: 
 

Элемент 

образовательной 

программы 

(дисциплина, практика, 

ГИА) 

Семестр 

Код 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 
Составляющие результатов освоения (дескрипторы 

компетенций) 

Код 

индикатора 

Наименование индикатора 

достижения 
Код Наименование  

Электромагнитная, 

радиоволновая и 

оптическая 

томографии 

2 

ПК(У)-1 

Способен осуществлять 

контроль качества на всех 

этапах жизненного цикла 
изделия применением 

приборов и систем измерения 

и контроля 

И. ПК(У)-1.1 

Демонстрирует способность к 

эксплуатации, своевременной 

диагностике и ремонту приборов и 
систем измерения и контроля 

ПК(У)-1.1. У1 

Умеет реализовывать отдельные этапы 
ввода в эксплуатацию, использования , 

технического обслуживания и ремонта 

обслуживания приборов и систем 
измерения и контроля, включая 

метрологические операции различного 
рода 

ПК(У)-1.1. В1 

Владеет навыками ввода в 

эксплуатацию, своевременной 

диагностики работоспособности и 
технического обслуживания приборов 

и систем измерения и контроля 

И. ПК(У)-1.2 

Демонстрирует способность к 

разработке, внедрению и 
реализации контроля качества на 

всех этапах жизненного цикла 
изделия 

ПК(У)-1.2. У1 

Умеет разрабатывать систему 
контроля (или ее часть) параметров 

изделий на различных этапах 

жизненного цикла изделия 

ПК(У)-1.2. В1 

Владеет навыками контроля 
отдельных параметров изделия на 

различных этапах его жизненного 

цикла 

ПК(У)-3 

Способен к организации и 

выполнению работ по 
техническому контролю и 

диагностированию изделий, 

объектов и сооружений 

методами неразрушающего 

контроля 

И. ПК(У)-3 

Демонстрирует способность к 

организации и выполнению работ 
по применению различных методов 

неразрушающего контроля для 

технического контроля и 

диагностирования изделий, 

объектов и сооружений 

ПК(У)-3. З1  

Знает особенности применения 

различных методов неразрушающего 

контроля 

ПК(У)-3. У1 
Умеет выполнять работы по 
неразрушающему контролю изделий, 

объектов и сооружений 

ПК(У)-3. В1 

Владеет навыком выбора и реализации 

различных методов неразрушающего 

контроля для технического контроля и 

диагностирования изделий, объектов и 
сооружений 

ПК(У)-7 

Способен к построению 
математических моделей 

объектов исследования и 

выбору численного метода их 
моделирования 

И. ПК(У)- 7 

Демонстрирует способности к 
построению математических 

моделей объектов исследования и 

выбору численного метода 
моделирования 

ПК(У)-7. В1 
Владеет навыками моделирования 

объектов исследования 

ПК(У)-7. У1 
Умеет выбирать численные методы 
моделирования объектов исследования 

ПК(У)-7. З1 
Знает численные методы 

моделирования 

 

  



 

2. Показатели и методы оценивания 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Код индикатора 

достижения 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование раздела дисциплины Методы оценивания  

(оценочные мероприятия) Код Наименование 

РД 1 

Знание физических эффектов и законов, лежащих 

в основе взаимодействия физического поля со 

средой, характеристики материалов и объектов в 

физическом поле, методов получения 

томографических проекций. 

И. ПК(У)-1.1 

И. ПК(У)-1.2 

И. ПК(У)-3 

Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4, Раздел 

6 

Защита лабораторных работ, 

Тестовые задания, Экзамен  

РД 2 

Умение расчетным путем находить результаты 

измерительных преобразований, экспериментально 

исследовать отдельные измерительные 

преобразования, моделировать пространственное и 

временное распределение характеристик 

физических полей. 

И. ПК(У)-7 
Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4, Раздел 

5, Раздел 6 

Защита лабораторных работ, 

Тестовые задания, Экзамен  

РД 3 

Приобретение теоретических знаний в области 

физических основ, внутреннего устройства, 

типовых конструкций, практического 

применения томографов 

И. ПК(У)-1.1 

И. ПК(У)-1.2 

Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4, Раздел 

6 

Защита лабораторных работ, 

Тестовые задания, Экзамен  

РД 4 

Способность самостоятельного применения 

полученных теоретических знаний на 

практике при практической реализации 

приборов и устройств, решающих задачи 

томографии. 

И. ПК(У)-3 
Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4, Раздел 

5, Раздел 6 

Защита лабораторных работ, 

Тестовые задания, Экзамен  

 

  



 

3. Шкала оценивания 

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – 

«Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). 

Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам 

учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка -  максимум 100 баллов).   

 

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации 

устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины. 

 

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля 
% выполнения 

задания 

Соответствие 

традиционной оценке 
Определение оценки 

90%÷100% «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 

необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 

55% - 69% «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% «Неудовл.»  Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 

 

Шкала для оценочных мероприятий экзамена  
% выполнения 

заданий 

экзамена 

Экзамен, 

балл 

Соответствие 

традиционной оценке 
Определение оценки 

90%÷100% 18 ÷ 20 «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 

необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% 14 ÷ 17 «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 

55% - 69% 11 ÷ 13 «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% 0 ÷ 10 «Неудовл.» Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 

 

  



 

4. Перечень типовых заданий  

 
 Оценочные мероприятия Примеры типовых контрольных заданий 

1.  Коллоквиум  Вопросы: 

1. Как сказывается на силу взаимодействия двух неподвижных зарядов наличие 

диэлектрической среды с относительной диэлектрической проницаемостью равной 4? 

2. В каком направлении действует на электрический заряд сила со стороны магнитного поля? 

3. Закончите фразу: "Материалы, свойства которых одинаковы во всех направлениях, 

называются …" 

4. Характеристики каких магнитных полей могут быть измерены на основе 

гальваномагнитного преобразования с использованием эффекта Холла? 

5. Каков характер зависимости амплитуды эдс индукционной обмотки, равномерно 

вращающейся в постоянном магнитном поле вокруг оси, лежащей в плоскости витков 

обмотки, от скорости вращения? 

2.  Защита лабораторной работы Тематика лабораторных работ: 

1. Исследование магнитного поля МР томографа, создаваемого катушками Гельмгольца 

2. Исследование магнитного поля МР томографа, создаваемого катушками Максвелла 

3. Исследование магнитного поля МР томографа, создаваемого соленоидом 

4. Исследование магнитного поля МР томографа, создаваемого постоянными магнитами 

5. Исследование магнитного поля градиентных обмоток МР томографа 

6. Обеспечение однородности магнитного поля МР томографа с использованием 

шиммирующих обмоток 

7. Использование преобразования Фурье для анализа широкополосных сигналов 

8. Метод Фурье-синтеза в радиоволновой томографии 

9. Метод обратных проекций в радиоволновой томографии 

10. Метод миграции в пространственно-временной области при использовании импульсных 

сигналов в радиоволновой томографии 

11. Использование метода вихревых токов для определения характеристик электропроводящего 

объекта за диэлектрической стенкой 

12. Использование метода вихревых токов для определения характеристик электропроводящего 

объекта за электропроводящим экраном 

13. Исследование зависимости сигнала вихретокового преобразователя от геометрических и 

электромагнитных параметров локальных электропроводящих объектов 

14. Поглощение света. 

15. Рассеяние света. 



 

 Оценочные мероприятия Примеры типовых контрольных заданий 

16. Дифракция света. 

17. Оптический контроль поверхностей и построения 3-D моделей. 

18. Вращение плоскости поляризации 

Вопросы к защите: 

1. используемые понятия строго соответствуют теме; 

2. самостоятельность выполнения работы; 

3. приводится анализ всех параметров, указанных в задании к лабораторной работе; 

4. приводится информация в виде графиков, примеров расчёта; 

5. ясность и чёткость изложения, логика структурирования доказательств; 

6. общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

научному стилю речи; 

7. работа отвечает основным требованиям к оформлению; 

8. соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации. 

3.  Экзамен Вопросы на экзамен: 

1. На чем основан принцип интерференционных измерений толщины тонких пленок? 

2. В чем отличительная особенность нулевой интерференционной полосы, и почему при 

измерении толщины пленок определяют смещение нулевой полосы? 

3. Сформулировать Закон Бугера -Ламберта. 

4. Во что превращается энергия, потерянная световой волной в поглощающей среде? 

5. От чего зависит поглощающая способность раствора? 

 

5. Методические указания по процедуре оценивания 
 Оценочные мероприятия Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

1.  Коллоквиум Коллоквиум проводится в устной форме. Состоит из 2 теоретических вопросов. Оценивание: согласно 

рейтингу дисциплины. 

Критерии оценивания: полный ответ – 100%, частичный 25-75%, неправильный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

2.  Практическое задание Процедура проведения: состоит из нескольких задач и проводится в письменной форме. 

Оценивание: согласно рейтингу дисциплины. 

Критерии оценивания: полный ответ – 100%, частичный 25-75%, неправильный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

3.  Защита лабораторной работы Процедура проведения: состоит из двух вопросов и проводится в устной форме. 



 

 Оценочные мероприятия Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

Оценивание: согласно рейтингу дисциплины. 

Критерии оценивания: полный ответ – 100%, частичный 25-75%, неправильный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

4.  Экзамен Экзамен проводится в традиционной форме: экзаменационные билеты выдаются студентам, даётся время на 

подготовку и далее устно защита ответа. В состав билета входит два теоретических вопроса и одна задача. 

Распределение баллов за экзамен: 60% (12 баллов) – два теоретических вопроса, 40 % (8 баллов) – задача. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

2020/2021 учебный год 

 

Оценки Дисциплина 

«Электромагнитная, радиоволновая и оптиче-

ская томографии» 

 
по направлению 12.04.01 Приборостроение  

 

Лекции 8 час. 

Отлично А 90-100 баллов Практ. занятия 8 час. 

Хорошо В 80-89 баллов Лаб. занятия 32 час. 

С 70-79 баллов Всего ауд. работы 88 час. 

Удовл. D 65-69 баллов СРС 168 час. 

E 55-64 баллов ИТОГО 216 час. 

Зачтено Р 55-100 баллов 6 з.е. 

Неуд./ 

не зачтено 

F 0-54 баллов    

 

Результаты обучения по дисциплине: 

РД 1 Знание физических эффектов и законов, лежащих в основе взаимодействия физического поля со средой, характеристики 

материалов и объектов в физическом поле, методов получения томографических проекций. 

РД 2 Умение расчетным путем находить результаты измерительных преобразований, экспериментально исследовать отдель-

ные измерительные преобразования, моделировать пространственное и временное распределение характеристик физиче-

ских полей. 

РД 3  Приобретение теоретических знаний в области физических основ, внутреннего устройства, типовых конструкций, 

практического применения томографов 

РД 4 Способность самостоятельного применения полученных теоретических знаний на практике при практической 

реализации приборов и устройств, решающих задачи томографии. 

РД 5  Знание физических эффектов и законов, лежащих в основе взаимодействия физического поля со средой, характеристики 

материалов и объектов в физическом поле, методов получения томографических проекций. 

 
Оценочные мероприятия, форма контроля – экзамен 

Оценочные мероприятия Кол-во Баллы 

Текущий контроль  80 

П Посещение занятий 8 8 

ТК1 Выполнение лабораторной работы (входной контроль, подготовка отчет и взаимопроверка отчета) 16 36 

ТК2 Выполнение практического задания 8 16 

ТК3 Коллоквиумы  2 20 

Промежуточная аттестация 20 

ПА1 Экзамен 1 20 

ИТОГО 100 

 

Электронный образовательный ресурс (при наличии): 

Учебная деятельность /  

оценочные мероприятия 

Кол-

во 

Баллы 

    

    

 
Дополнительные баллы  

Оценочные мероприятия Кол-

во 

баллы 

ДП1 Выполнение дополнительных заданий по дисци-

плине 

2 10 

 ИТОГО 10 
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Учебная деятельность 

Кол-во 

часов 

Оценочное  

мероприя-

тие 

Кол-во 

баллов 

Информационное обеспече-

ние 

Ауд. Сам. 
Учеб-

ная 

лите-

ратура 

Интер-

нет-

ресурсы 

Ви-

део-

ресур

сур-

сы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01.09 РД1 

 

Лекция 1 

Магнитно-резонансная томография. Радиоволновая 

томография 

2 2  0,5 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Лабораторная работа 1 

Исследование магнитного поля МР томографа, со-

здаваемого катушками Гельмгольца 

2  ТК1 2 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Подготовка к ЛБ.  

 2   Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

2 07.09 РД1 

 

Лабораторная работа 2 

Исследование магнитного поля МР томографа, со-

здаваемого постоянными магнитами 

2 2 ТК1 2 Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

Практическое занятие 1 

Физические основы магнитно-резонансной томогра-

фии 

2  ТК2 2 Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 1, 

Доп 1 

Осн 1  

3 14.09 РД1 

РД2 

Лекция 2 

Радиоволновая томография. Вихретоковая томогра-

фия 

2 2  0,5 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Лабораторная работа 3 

Обеспечение однородности магнитного поля МР 

томографа с использованием шиммирующих обмоток 

2 2 ТК1 2 Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 4   Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

4 21.09 РД1 

 

Лабораторная работа 4 

Использование преобразования Фурье для анализа 

широкополосных сигналов. 

2 2 ТК1 2 Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

Практическое занятие 2 

Физические основы магнитно-резонансной томогра-

фии 

2  ТК2 2 Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 4   Осн 1, 

Осн 2 

Осн 1  

5 28.09 РД1 

РД3 

 

Лекция 3 

Взаимодействие излучения со средой. Физические 

основы интерференции световых волн. Измерение 

микроструктуры поверхности. 

2 2  0,5 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Лабораторная работа 5 

Метод обратных проекций в радиоволновой томо-

графии 

2 2 ТК1 2 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 4   Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

6 05.10 РД2 

РД3 

 

Лабораторная работа 6 

Метод Фурье-синтеза в радиоволновой томографии 

2 2 ТК1 3 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Практическое занятие 3 

Пространственная и временная когерентность оп-

тического поля 

 

2  ТК2 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 4   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

7 12.10 РД2 

РД3 

 

Лекция 4 

Измерение микроструктуры поверхности. Томогра-

фия в оптических исследованиях. Оптическая профи-

лометрия 

2 2  0,5 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 
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Учебная деятельность 

Кол-во 

часов 

Оценочное  

мероприя-

тие 

Кол-во 

баллов 

Информационное обеспече-

ние 

Ауд. Сам. 
Учеб-

ная 

лите-

ратура 

Интер-

нет-

ресурсы 

Ви-

део-

ресур

сур-

сы 

Лабораторная работа 7 

Использование метода вихревых токов для определе-

ния характеристик электропроводящего объекта за 

диэлектрической стенкой 

2 2 ТК1 3 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Практическое занятие 4 

Математическое описание процессов формирования 

интерференционной картины в микроинтерферо-

метре 

2  ТК2 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. Подготовка к Контрольной 

работе. 

 4   Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

8 15.10 РД2 

РД3 

 

Лабораторная работа 8 

Исследование зависимости сигнала вихретокового 

преобразователя от геометрических и электромаг-

нитных параметров локальных электропроводящих 

объектов 

2 2 ТК1 3 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 4   Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

9 19.10  Конференц-неделя 1        

Коллоквиум 1. Ликвидация задолженностей   ТК3  Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

   Дополнительное задание в рамках лабораторных ра-

бот 

   5 Осн 1, 

Осн 2  

Осн 1  

   Всего по контрольной точке (аттестации) 1    42    

10 02.11 РД1 

РД2 

 

Лабораторная работа 9 

Поглощение света. Рассеяние света.  

 

2 2 ТК1 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

11 09.11 РД3 

 

Лабораторная работа 10 

Измерение толщины тонких пленок. 

 

2 2 ТК1 3 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

12 16.11 РД2 

РД3 

Лабораторная работа 11 

Дифракция света 

2 2 ТК1 3 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

13 23.11 РД3 

 

Лабораторная работа 12 

Оптический контроль поверхностей и построения 3-

D моделей 

2 2 ТК1 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

14 30.11 РД3 

 

Лабораторная работа 13 

Вращение плоскости поляризации 

2 2 ТК1 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 
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Учебная деятельность 

Кол-во 

часов 

Оценочное  

мероприя-

тие 

Кол-во 

баллов 

Информационное обеспече-

ние 

Ауд. Сам. 
Учеб-

ная 

лите-

ратура 

Интер-

нет-

ресурсы 

Ви-

део-

ресур

сур-

сы 

15 07.12 РД2 

РД3 

 

Лабораторная работа 14 

Лазерная триангуляционная профилометрия 

2 2 ТК1 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ. Подготовка к контрольной 

работе 

 2   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

16 14.12 РД3 

 

Лабораторная работа 15 

Анализ изображений в оптической когерентной то-

мографии 

2 2 ТК1 2 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

Самостоятельная работа студента 

Повторения основных тем. Оформление отчета по 

ЛБ. Подготовка к ЛБ.  

 2 ТК1  Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

17 21.12 РД3 

РД4 

РД5 

 

Лабораторная работа 16 

Ликвидация задолженностей по лабораторным ра-

ботам 

2 2  2    

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к коллоквиуму 

 6   Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

18 28.12  Конференц-неделя 2    38    

Коллоквиум 2. Ликвидация задолженностей   ТК1, ТК2, 

ТК3 

    

   Дополнительное задание в рамках лабораторных ра-

бот 

   5 Осн 3, 

Осн 4, 

Доп 1, 

Доп 2 

Осн 3, 

Доп 1 

 

   Всего по контрольной точке (аттестации) 2    80    

   Экзамен    20    

   Общий объем работы по дисциплине 88 128  100    

 

 

Информационное обеспечение: 
№ (код) Основная учебная литература (ОСН)  № 

(код) 

Название электронного 

ресурса (ЭР) 

Адрес ресурса 

ОСН 1 
Гольдштейн, А. Е. Физические основы измерительных преобразова-

ний. Моделирование измерительных преобразований и решение 

практических задач: учебное пособие / А. Е. Гольдштейн, И. А. Аб-

рашкина; Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля 

(ИНК), Кафедра информационно-измерительной техники (ИИТ). — 

Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m305.pdf (дата обращения: 

17.03.2019). — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — 

Текст: электронный. 

 

    

ОСН 2 Гольдштейн, А. Е. Физические основы получения информации : 

учебник / А. Е. Гольдштейн; Национальный исследовательский Том-

ский политехнический университет (ТПУ). — Москва: Юрайт, 2016. 

— 292 с.: ил. – Текст: непосредственный 

    

ОСН 3 Кульчин, Ю. Н. Современная оптика и фотоника нано- и микроси-

стем / Ю. Н. Кульчин. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2015. — 488 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/72018 (дата обращения: 17.03.2019). 

— Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. 

    

ОСН 4 Ландсберг, Г. С. Оптика: учебное пособие / Г. С. Ландсберг. — 7-е 

изд. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 852 с.  — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105019 (дата обращения: 17.03.2019). — 

Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. 

    



   

 
№ (код) Дополнительная учебная литература (ДОП)  № 

(код) 

Видеоресурсы (ВР) Адрес ресурса 

ДОП 1 Ахманов, С. А. Статистическая радиофизика и оптика: учебное посо-

бие / С. А. Ахманов, Ю. Е. Дьяков, А. С. Чиркин. — Москва: ФИЗ-

МАТЛИТ, 2010. — 423 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/48263 (дата 

обращения: 17.03.2019). — Режим доступа: из корпоративной сети 

ТПУ.   

 

 ВР 1   

ДОП 2 Терещенко, С. А. Методы вычислительной томографии: монография / 

С. А. Терещенко. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 320 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/59381 (дата обращения: 16.03.2019). — 

Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. 

 

 ВР 2 …  
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